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S I E M E N S  S C H U C K E R T W E R X E  G- m. b.  H.

por :

« Disposición para la  limpieza de las superficies de preaipitación 

del polvo en afearas eléctricas de purificación de gases."

M e m o r i a  D e s c r i p t i v a

Las superficies en el interior de una cámara eléctrica de 

purificación de gasea, en las que se precipita el polvo, lian de lim­

piarse en int&rvalos determinados de tienpo, del polvo ater ido  a - 

ellas con el f in  de no perturbar elasrvicio uniforme de la  instala­

ción. Esto se hace usualmente mediante disposiciones especiales que 

desprenden de esta3 superficies el polvo por sacudidas, percusión u 

oíros medios. Semejantes disposiciones de liápieze han de ponerse -



generalmente en actividad por un sistema especial de varillas movi­

do asimismo por u# motor situado fuera de la  cámara. En instalado-  

nes mayores se requieren, para esta finalidad, dispositivos de ac- -1 

o ionamiento bastante extensos, que suponen también un consumo de -  

corriente nada insignificantes.

El presente invento muestra una di sposi ció n perfeccionada 

para, l a  limpieza de las superficies de precipitación de polvo en ai­

maras eléctricas de purificación de gases. Conforme al invento, las 

superficies de precipitación están de tal mscb dispuestas y construi­

das que se curvan al fluctuar la  presión de los gasea que fluyen $ 

-trev%3 de le cámara puri fi cadera. Merced e estas flexiones de las | 

superficies de precipitación, se provoca la  calda del polvo adherí- 1 

-do a ellas. Las oscilaciones de presión pueden pcoducirse por si  - 

-mismas o bien artificialmente. « fin de lograr une sacudida unifor­

me de les superficies susodichas, se adoptan, según este invento, - , 

fluctuaciones periódicas de presión. Convenientemente, estas varíar 

clone® se hallan en resonancia con la vibración propiade los elec­

trodos. entonces se sacuden uniformemente todas las superficies de 

- precipitación .

Especialmente favorables son tales disposiciones cuando 

las paredes de le cámara constituyen ellas mismas los electrodos - 

de precipiteción y están constituidas el*stricamente. Entonces, to­

do el polvo precipitado en 1? csmara se desprende sencillis imánen­

te por el movimje nto,por decirlo asi,  re gp ir ato rio de los electro­

dos de precipitación,

/i f in  de despremer también el polvo adherido en cámaras 

tales en que los electrodos de precipitación no 'Constituyan sus - 

paredes, se unen los electrodos con las paredes elásticas para sa­

cudirles. Convenientemente se unen los electrodos con aquellos pun­

tos de las paredes que estén expuestos a bastantes oscilaciones r 

causa de las variaciones de presión, con el objeto de garantizar - 

una suficiente trepidación de los electrodos.
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Se puede también atorrar esta unión de loa electrodos con 

las paredes de la o Simar a, construyendo los electrodos oomo recipien­

tes cerrados por todas parte3 , eventualmente vacíos de aire, con del­

gadas  paredes, que se curven según las variaciones de la  presión del 

aire o gas, ejercida sobre su lado exterior. ¿I aumentar, por ejemplo, 

la presión del gas en teles instalaciones, los electrodos se compri­

men y estrechan; cuando se reduce entonces de nuevo la  presión de los 

gases, se dilatarán y engrosaran a causa de su elasticidad. Merced al 

alternativo aumento y reducción de la  presión y por el movimiento 

consiguiente de les electrodos, puede desprenderle siempre Que se 

-quiera el polvo adherido a los mismos.
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Se reivindica como objeto de esta patente;

1), Disposición para la  limpieza de las superficies de preci­

pitación de polvo en cámaras eléctricas de purificación de gases, ca­

racterizada porque di dt as superficies están dispuestas y construidas - 

de tal modo que se curvan al fluctuar la presión de los gases que pa­

san por la  cámara.

2) . Disposición según el punto 1),  caracterizada por la adop­

ción de fluctuaciones de presión a r t i f i  cialmente producidas.

3 )  . Disposición según el punto 2),  caracterizada por la  adop­

ción de fluctuaciones periódicas de presión.

*0. Disposición según el punto 3) > caracterizada por estar las 

fluctuaciones periódicas de presión en resonancia con las propias - 

vibraciones de los electrodos.

5) , Disposición 3egún los puntos 1) hasta ty), caracterizada - 

por estar unidos los electrodos suspendí'do 3 en la cámara con las pa­

redes elásticas, ce Sata,, con el f in  de sacudirlos,

6). Disposición según lo reivindicado en los puntos 1) hasta 

* ) ,  caracterizada porque los electrodos están constituidos por reoi-  

-pientes cerrados por todos lados, everitualmente vacio3 de aire con 

delgadas paredes, los cuales se curvan .según Isa variaciones de la



presión del gas o aire.

7 ) .  Disposición para la limpieza de las superficies de preci­

pitación del polvo en cámaras eléctricas de purificación de gases.

Barcelona, 20 de agosto de 1926. 
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